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(57) Abstract: Disclosed is a carrier (100) intended to be split by laser radiation, comprising a carrier substrate (Sprt); on the carrier
layer, a splitting layer (Sep) formed from an inorganic material of thickness between 10 nm and 100 nm; and a layer (Brg) forming
a Bragg mirror, the splitting layer (Sep) being interposed between the carrier substrate (Sprt) and the layer (Brg) forming the Bragg
mirror, the carrier being configured in such a way that the carrier substrate is substantially transparent to laser radiation of a certain
wavelength, the layer forming the Bragg mirror is substantially reflective with respect to the laser radiation, and the splitting layer (Sep)
can absorb some of the laser radiation, such that the carrier can be split into two parts level with the splitting layer (Sep) under the
action of the laser radiation.

(57) Abrégé : Support (100) prévu pour une séparation par rayonnement laser, comprenant un substrat support (Sprt); une couche
de séparation (Sep) sur la couche support, formée d'un matériau inorganique d'épaisseur comprise entre 10 nm et 100 nm; et une
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couche (Brg) formant un miroir de Bragg, la couche de séparation (Sep) étant interposée entre le substrat support (Sprt) et la couche
(Brg) formant le miroir de Bragg, le support étant configuré de maniére telle que le substrat support est sensiblement transparent a un
rayonnement laser d'une certaine longueur d'onde, la couche formant le miroir de Bragg est sensiblement réfléchissante vis-a-vis du
rayonnement laser, et la couche de séparation (Sep) peut absorber une partie du rayonnement laser, de sorte que le support puisse se
séparer en deux parties au niveau de la couche de séparation (Sep) sous l'action du rayonnement laser.




